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引 言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059. 1—2012《测量不确定

度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。
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1

轮廓标耐密封测量装置校准规范

1 范围

本规范适用于轮廓标耐密封测量装置 （以下简称“耐密封测量装置”） 的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1059. 1 测量不确定度评定与表示

凡是注日期的引用文件，仅注日期版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本 （包括所有的修改单） 适用于本规范。

3 术语

3. 1 温度偏差 temperature deviation
耐密封测量装置稳定状态下，各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与

设定温度的上下偏差。

注：温度偏差包含温度上偏差和温度下偏差。

3. 2 温度波动度 temperature fluctuation
耐密封测量装置稳定工作状态下，在规定的时间间隔内，水浴箱任意一点温度随

时间的变化量。

3. 3 温度均匀度 temperature uniformity
耐密封测量装置稳定工作状态下，在某一时刻任意两点温度之间的最大差值。

4 概述

耐密封测量装置是用于测试轮廓标逆反射器密封性能的仪器。

耐密封测量装置一般由控制系统、显示装置、制冷装置、加热装置和水浴箱等部

分组成，其结构示意图如图 1所示。

基于热胀冷缩原理，耐密封测量装置通过将轮廓标试样循环浸泡在冷热水浴中，

使轮廓标试样历经 50 ℃和 5 ℃的 4次热冷循环之后，其试样的逆反射器可能产生缝隙，

最终导致水汽渗漏，即轮廓标密封性能不合格。




